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Die Optischen Technologien zählen zu den Kernkompetenzen 

der Fraunhofer-Gesellschaft, die mit mehr als 80 Forschungsein-

richtungen zu den führenden Organisationen für angewandte 

Forschung in Europa gehört. Anwender und Hersteller erhalten 

maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Auf der OPTATEC, 

der Fachmesse für Optische Technologien, Komponenten, 

Systeme und Fertigung, präsentieren vier Fraunhofer-Institute die 

Highlights aktueller Entwicklungen. 
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MESSETHEMEN

Optikdesign und Optikfertigung

Optiksimulation und Systemdesign – Entwicklung von Prozess-

ketten, Maschinen und Anlagen für die Optikfertigung – Ultra-

präzise Fertigung optischer Komponenten und Freiformfl ächen 

– Fertigung von Replikationswerkzeugen – Replikation von 

LED-Vorsatzoptiken durch Spritzprägeprozesse – Nickel-Phosphor-

Beschichtung für die Diamantzerspanung optischer Werkzeug-

formeinsätze – Präzisionsschleifen und Polieren von Glas und 

Keramik – Justierdrehen für die Montage von Präzisionsobjektiven 

– Mikrooptikmontage – Aufbau- und Verbindungstechnologien 

für hybride mikrooptische Systeme: Solderjet Bumping, Lasersplei-

ßen – Bondtechnologien für Glas und Glaskeramik

Funktionale optische Oberfl ächen und Schichten

Multifunktionale optische Schichtsysteme auf unterschiedlichen 

Materialien – Technologien für die Entspiegelung, AR-plas®-

Antirefl exschichten, hergestellt durch Plasmaätzen – Entwicklung 

und Simulation von Beschichtungsprozessen – In-situ-Kontrolle 

und Automatisierung von Beschichtungsprozessen mittels Photo-

metrie und Ellipsometrie (MOCCA+®, OPTIMON) – Simulation und 

Design von komplexen Dünnschichtsystemen – Simulationsge-

stützte Homogenisierung von Schichtdickenverteilungen – Opti-

sche Präzisionsbeschichtung auch auf großen Flächen

Optische und elektromechanische Mikrosysteme 

MEMS-Flächenlichtmodulatoren – Elektrooptischer Flüssig-

kristall-Multiplexer – LinScan 2-D-quasistatisch resonanter 

MEMS-Scanner – MEMS-Flächenlichtmodulatoren für Laser-

Direktbelichtung – Konfokales 3-D-Fluoreszenz-Mikroskop – 

Lamda - MEMS-Scannerspiegel mit großer Apertur für Abstands-

messungen – Insekteninspirierte mikrooptische Systeme 

Optische Systeme

Kompakter streulichtbasierter Rauheitssensor – LED-Spotarrayge-

nerator – WLAN-e-cley – Ultrafl aches Mikroskop – Mikrooptischer 

Array-Projektor – Ultrapräzise Teleskopoptik

Optikprüfung und Prozessüberwachung

Formprüfung sphärischer, asphärischer, frei geformter und struk-

turierter Oberfl ächen – Optische Funktionsprüfung mit Interfero-

metrie und Shack-Hartmann-Sensorik – Automatisierte Defekt-

erkennung in transparenten Materialien – In-line-Qualitätskon-

trolle optischer Werkstoffe – Kamerabasierte Prozessüberwa-

chung hochdynamischer Fertigungsabläufe – Streulichtbasierte 

Rauheitscharakterisierung – Transmissions-, Refl exions- und 

Streulichtmesstechnik – VN-Messeinsatz zur Absolutmessung von 

Refl exion und Transmission im NIR/VIS/UV

V O R T R Ä G E  I M  O P T A T E C - F O R U M
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O P T I S C H E  T E C H N O L O G I E N  –

K O M P O N E N T E N ,  S Y S T E M E ,  F E R T I G U N G

22. Mai 2012, 13.15 Uhr 

»Recent developments in the fi eld of optical coatings«

Prof. Dr. Norbert Kaiser, Fraunhofer IOF 

23. Mai 2012, 11.00 Uhr 

»Diamond machining of ultraprecise optical 

components – steel, glass and crystalline materials«

Dr.-Ing. Olaf Dambon, Fraunhofer IPT

24. Mai 2012, 10.15 Uhr 

»New method for lathe centering of mounted lenses«

Dipl.-Phys. Christian Buß, Fraunhofer IPT

Green Photonics Forum

Raum »Aspect«, direkt an der Messehalle

23. Mai 2012, 13.00 – 16.00 Uhr

Informationen unter www.greenphotoncis.de

Titelbild: Thermisches Infrarot-Spektrometer MERTIS (DLR) zur Erkundung des Merkur.
Bild Innenteil: Kunststoff-Freiformoptiken mit LEDs für energiesparende, großfl ächige Beleuchtung.


